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研究評価委員会分科会の設置について 

 

技術委員・技術委員会等規定３１条に基づき、 

研究評価委員会において、 

研究評価委員会 

「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発／資源生産性を向上 

できる革新的プロセス及び化学品の開発／規則性ナノ多孔体精密分離膜部材 

基盤技術の開発」（事後評価）分科会 

が設置された。 

 

 

表 １ 研究評価委員会「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発／ 

資源生産性を向上できる革新的プロセス及び化学品の開発／ 

規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発」（事後評価）分科会委員名簿 

        
氏名 所属、役職 

分科 

会長 草壁
くさかべ

 克己
かつき

 崇城大学 工学部ナノサイエンス学科 教授 

分科 

会長 

代理 
都留
つ る

 稔
とし

了
のり

 広島大学 工学研究院化学工学専攻 教授 

委員 

大久保
お お く ぼ

 達也
たつや

 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

常木
つねき

 英
ひで

昭
あき

 株式会社日本触媒 研究本部 技監 

松広
まつひろ

 格
いたる

 出光興産株式会社 執行役員製造技術部長 

森
もり

 亨
とおる

 
ＫＨネオケム株式会社 四日市工場管理部生産技術課 

マネジャー  

山本
やまもと

 秀樹
ひでき

 関西大学 環境都市工学部 エネルギー・環境工学科 教授 

敬称略、五十音順 

 

 


